111學年度第2學期學程課表 
學程名稱：半導體技術微學程
	當期課號 
	科目名稱 
	選別 
	學分數 
	時數 
	授課
教師 
	每週上課節次 
	地點 
	備註 

	
	
	
	
	講授 
	實習 
	
	一 
	二 
	三 
	四 
	五 
	六 
	日 
	
	

	1479
	材料分析
	選修
	3
	3
	
	林秀芬
	
	
	
	8
	
	
	
	機械工程館 2F AME0222 電腦教室
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5,6
	
	
	
	
	
	機械工程館 2F AME0223 預備教室(一)
	

	1491
	材料分析
	選修
	3
	3
	
	林秀芬
	
	8
	
	
	
	
	
	機械工程館 2F AME0222 電腦教室
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,4
	
	
	
	
	機械工程館 2F AME0223 預備教室(一)
	

	1713
	電子材料
	選修
	3
	3
	
	張益新
	
	
	
	3
	1,2
	
	
	第三期教學大樓 2F ATC0207 普通教室
	

	1523
	半導體製造技術
	選修
	3
	3
	
	方昭訓
	
	2,3,4
	
	
	
	
	
	資訊大樓 1F AIA0104 階梯教室
	四材料四甲與四材料四乙合班

	1064
	薄膜製程技術與薄膜材料分析
	選修
	3
	3
	
	劉代山
	
	5,6
	2
	
	
	
	
	綜合工程三館 B1 BGCB104 普通教室
	四光電三甲與四光電三乙合班


